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Principe de fonctionnement du convertisseur Principe du déflecteur électro-optique

analogique-numeérique tout optique

Structure a ondes progressives en technologie optique
intégree. Faisceau déflechi hors plan.
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Fabrication du déflecteur

Structure du guide a réaliser Procéde de fabrication

Longueur:
- zone d'interaction électro-optique: 2 cms
- composant (incl. pad contact): 3 cms

Dépot confinement inférieur (NOA 81, 10 um, centrifugation)
Couche protectrice (Al,O5, 30 nm, ALD basse température)
Dépot electrodes (Ti/Au, 20/400 nm, e-beam, lift-off IPA)
Dépot coeur (PMMI/CPO-1, 2 um, centrifugation)

Gravure coeur (masque intermediaire Ti, e-beam, RIBE, RIE)

2 um
— Confinement

supérieur: NOA 65

Coeur électro- Couche protectrice (Al,O5, 30 nm, ALD basse température)

optique:
PMMI/CPO-1

Confinement inférieur 10 pm Dépot confinement supérieur (NOA 65, 2,2 um, centrifugation)

NOA 81
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Ouverture contact électrodes (e-beam, RIE)
Substrat Si

Orientation des chromophores (CPO-1) par les
électrodes RF, apres la fabrication compléete du
composant

Caractérisation du guidage

3. Dépot des électrodes 5. Gravure coeur

NOA 65
PMMI-CPO1

NOAS81

substrat silicium clivé

substrat silicum
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© Technologie délicate a stabiliser
© Facettes d'injection "clivees"
A suivre:

- Orientation des chromophores par electrodes
Modulateur Mach-Zehnder
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- Caracterisation du faisceau déflechi
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